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B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski
Usytuowanie modutu w planie studiéw i
- semestr
Usytuowanie realizacji przedmiotu w zimowy
roku akademickim (semestr zimowy / letni)

: Fizyka
Wymagania wstgpne (kody modutéw / nazwy modutéw)
Egzamin Nie _

(tak / nie)

Liczba punktéw ECTS 3
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne

prowadzenia zajeé

w semestrze 15

15




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Cel Tematyka modutu obejmuje wiedze na temat wtasciwosci promieniowania optycznego,
zagrozen, ktore stwarza oraz problematyke wtasciwego oswietlenia. Celem modutu jest
modutu . - . T DT
zapoznanie studentéw z podstawowymi informacjami z tej dziedziny.
svmbol rol\jvoarg;znia odniesienie do | odniesienie do
); Kt Efekty ksztatcenia P . efektow efektow
etektu zajec kierunkowych | obszarowych
(w/é/l/p/inne)
Posw}dal podst.aw'ovya wiedze o wkasciwosciach W, L K W02 T1A WO1
W_01 | promieniowania $wietlnego. -
T1A_WO03
Posiada podstawowg wiedze o budowie oka, K_W08 T1A_ W04
widzeniu i zasadach prawidtowego oswietlenia w, L K_W13 T1A_WO05
- T1A_WO08
W_02 InzA_WO03
Posiada podstawowg wiedze na temat wtasciwosci i T1A W04
. o : . K_W02 -
zrodet promieniowania laserowego oraz zagrozen W, L K W08 T1A_WO07
W_03 | zwigzanych ze stosowaniem laseréw — InzA_W02
T1A UO08
Potrafi okresli¢ natezenie o$wietlenia w okreslonym W, L K U25 T1A_UO09
obszarze - InzA_U01
U 01 InzA_U02
T1A UO08
Potrafi zmierzy¢é moc zrédta promieniowania W, L K_U25 T1A U09
laserowego InzA_UO01
U 02 InzA_U02
Ma swiadomos¢ konieczno$ci wtasciwego WL K K02 T1A_KO02
K_01 |osSwietlenia miejsca pracy ' - InzA_KO01
Ma swiadomos¢ konieczno$¢i wtasciwej ochrony
. . ) L : T1A_KO02
przed skutkami oddziatywania promieniowania W, L K_K02
InzA_KO1
K_02 |laserowego -
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Nr Tresci ksztatcenia Odniesienie
wyktadu do efektow
ksztatcenia
dla modutu
1 Promieniowanie swietlne — podziat i wtasciwosci W 01
2 Budowa oka i widzenie W_01,
wW_02
3 Fotometria W_01,
wW_02
4 Oswietlenie miejsca pracy wW_01,
W_02
5 Oddziatywanie promieniowania optycznego na organizmy i materiaty w_01
W _02
6 Generacja i wtasciwosci promieniowania laserowego. Zrédta promieniowania W_03,
stosowane w przemysle i w innych dziedzinach.
7 Zastosowania laserow w przemysle i w zyciu codziennym — zagrozenia. Klasy | W_03,
bezpieczenstwa urzadzen laserowych.
8 Kolowium zaliczeniowe
2. Tresci ksztafcenia w zakresie ¢wiczen —




3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr Odniesienie
. . . . do efektow
zajec Tresci ksztalcenia ksztatcenia
lab. dla modutu
1 Wyznaczenie dtugos¢ fali Swietlnej z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji W_01,
Swiatta U 01
2 Prawa odbicia, zatamania i dyspersji Swiatta W_01,
U 01
3 Widma optyczne — wstep do spektroskopii W_01,
U 01
4 Pomiar natezenia oswietlenia W_02,
U 02
5 Badanie wigzki promieniowania lasera CO, W_02,
U 02
6 Badanie wigzki promieniowania lasera Nd:YAG W_02,
U 04
7 Oddziatywanie wigzki promieniowania laserowego na materiat W_03,
U 03
8 Przyjecie sprawozdan, zaliczenie zaje¢ W_03,
U 03

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Sprawozdania z ¢wiczen 1-3, kolokwium

w 02 |Sprawozdanie z ¢wiczenia 4, kolokwium

w 03 | Sprawozdania z ¢wiczen 5-7, kolokwium

U o1 | Sprawozdanie z ¢wiczenia 4, kolokwium

U o2 | Sprawozdania z ¢wiczen 5 i 6, kolokwium

K 01 | Sprawozdanie z ¢wiczenia 4, kolokwium

K 02 | Sprawozdanie z ¢wiczenia 7, kolokwium




D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 14 godzin
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15 godzin
4 | Udziat w konsultacjach (1-2 razy w semestrze) 1 godzina
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8 | Kolokwium sprawdzajgce 1 godzina
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 31 godzin
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,2 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15 godzin
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 15 godzin
15 | Wykonanie sprawozdan 15 godzin
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta éUSmg)odzmy
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,8 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obciazenie praca studenta | 76 godzin
23 Punkty ECTS za modut
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta 3 ECTS
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 61 aodzin
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi g
25 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 2,4 ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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